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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO20146:2019《真空技术 真空计 电容薄膜真空计的规范、校准和测量不确

定度》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———对图A.1中的符号补充了标引序号说明。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国真空技术标准化技术委员会(SAC/TC18)归口。
本文件起草单位:中国计量科学研究院、上海振太仪表有限公司、兰州空间技术物理研究所、淄博市

计量技术研究院、安徽歌博科技有限公司、湖南维格磁流体股份有限公司、安徽万瑞冷电科技有限公司、
沈阳汇真真空技术有限公司、广州涂氏精怡科技有限公司、惠州市宇之光科技有限公司、广东唯沃科技

有限公司、河南华佳新材料技术有限公司、深圳市恒运昌真空技术有限公司、中核第七研究设计院有限

公司、安徽精一门科技发展有限公司、四川新途流体控制技术有限公司、中科九微科技有限公司、沈阳真

空技术研究所有限公司。
本文件主要起草人:于红燕、王金库、丁基敏、唐云剑、成永军、高翔、孙雯君、崔永凤、朱迎青、言继春、

言文静、丁怀况、宋青竹、李智慧、涂进红、蒋振兰、张海鹰、刘宝灵、乐卫平、李峥鸣、潘周、周廷志、孙围华、
赵澜、裴晓强、吴成耀、丁栋、刘君明、王玲玲。
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真空技术 真空计 电容薄膜真空计的

规范、校准和测量不确定度

1 范围

本文件界定了电容薄膜真空计(CDG)的相关术语,规定了电容薄膜真空计有必要给定的参数,描
述了其校准过程和操作仪器过程中有必要考虑的测量不确定度。

本文件适用于使用ISO3567和ISO27893校准CDG,并作为参考标准时的一个补充说明。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO3529-1 真空技术 术语 第1部分:一般术语(Vacuumtechnology—Vocabulary—Part1:

Generalterms)
注:GB/T3163—2007 真空技术 术语(ISO3529:1981,MOD)

ISO3529-3 真空技术 术语 第3部分:全压和分压真空计(Vacuumtechnology—Vocabulary—

Part3:Totalandpartialpressurevacuumgauges)
注:GB/T3163—2007 真空技术 术语(ISO3529:1981,MOD)

ISO3567 真空计 与标准真空计直接比较校准(Vacuumgauges—Calibrationbydirectcompar-
isonwithareferencegauge)

注:GB/T34873—2017 真空计 与标准真空计直接比较校准(ISO3567:2011,IDT)

ISO27893 真空技术 真空计 与标准真空计直接比较校准结果的不确定度评定(Vacuumtech-
nology—Vacuumgauges—Evaluationoftheuncertaintiesofresultsofcalibrationsbydirectcompari-
sonwithareferencegauge)

注:GB/T34876—2017 真空技术 真空计 与标准真空计直接比较校准结果的不确定度评定(ISO27893:

2011,IDT)

ISO/IECGuide98-3 测量不确定度 第3部分:测量不确定度表示指南[Uncertaintyofmeas-
urement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM:1995)]

注:GB/T27418—2017 测量不确定度的评定与表示(ISO/IECGuide98-3,MOD)

ISO/IECGuide99 国际计量学词汇 基础和通用概念及相关术语(VIM)[Internationalvocabu-
laryofmetrology—Basicandgeneralconceptsandassociatedterms(VIM)]

3 术语和定义

ISO3529-1、ISO3529-3、ISO3567、ISO27893、ISO/IECGuide98-3、ISO/IECGuide99界定的以

及下列术语和定义适用于本文件。
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